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F会場 会議室
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４－Ａ
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ポスター

企業展⽰

写真コンクール

キャリア⽀援
コーナー

展⽰棟
ホワイエ

20:30

20:30

20:0015:30 18:30

18:00 19:0018:30 20:0019:3016:30 17:00 17:30

19:3017:00 18:00

12:05 - 12:55
LS-10
メルビル

12:00 - 12:50
LS-9

サーモフィッシャー
サイエンティフィック

13:30 - 15:15
S-4

多次元相関顕微鏡法の最前線:
その技術⾰新と応⽤

13:30 - 16:00
S-6

AI/機械学習と融合するインテリジェント顕微鏡︓
計測の⾃動化とデータ駆動型ナノサイエンス

14:20 - 15:40
論⽂賞・奨励賞

受賞講演

13:30 - 16:15
IBM-4

分析顕微鏡法

12:00 - 12:50
LS-14

TSLソリューション
ズ

12:00 - 12:50
LS-11

カールツァイス

9:20 - 11:45
S-4

多次元相関顕微鏡法の最前線︓
その技術⾰新と応⽤

展⽰室
２･3

9:20 - 11:50
S-6

AI/機械学習と融合するインテリジェント顕微鏡︓
計測の⾃動化とデータ駆動型ナノサイエンス

12:05 - 12:55
LS-13

⽇本電⼦

9:30 - 11:35
S-2

第7回⽇本ーカナダ顕微鏡学会
交流シンポジウム 2026

12:30 13:30

9:00 - 17:30
機器展⽰

9:00 - 17:30
写真展⽰

10:00 11:00 12:00 13:00 14:0011:3010:30 15:00

9:30 - 17:00
ブース出展

8:00 8:30 9:00 9:30 16:0014:30 15:30

19:0017:3010:30 14:0013:30 14:30 16:00 16:3011:30 12:00 13:00 15:008:00 8:30 9:00 9:30 12:3011:0010:00

18:30 - 20:30

懇親会

ホテル　メトロポリタン仙台
4階　「千代の間」

13:40 -
14:10
瀬藤賞

受賞講演

13:30 - 16:25
M-1

無機材料・磁性材料・低次元材料

13:30 - 16:00
電⼦顕微鏡技術認定委員会

チュートリアル

9:00 - 16:00
ポスター展⽰

8:30 -
9:15

基調講演
⽥中耕⼀先⽣

(基調講演)
サテライト会場
(投影・⾳声)

9:20 - 11:30
IBM-3

先端的TEM・STEM・回折法

9:20 - 11:30
IBM-7

先端SEM

9:20 - 11:50
M-1

無機材料・磁性材料・低次元材料

16:00 - 17:30
ポスター討論

（偶数番号）

9:20 - 11:45
IBM-5

ソフトマテリアル・分⼦化学

12:00 - 12:50
LS-12

ブルカージャパン

13:30 - 15:15
IB-2

先端・特殊顕微鏡法

13:30 - 16:15
IBM-6

その場観察・局所物性計測

12:00 - 13:30
総　会


